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EMENTA: 

 Conceitos de Microfabricação. 

 Processos de fabricação por microusinagem – Microtorneamento, Microfresamento, 

Microfuração e Microretificação. 

 Processos não convencionais: Tecnologias de Microfabricaçao-Microeletrônica 

 Processos não convencionais: Microusinagem com Laser 

 Materiais para ferramenta usadas em Microusinagem, CVD, PVD, CBN, MD, Cerâmicas 

e diamante  

 Avaliação de superfície e subsuperfície de componentes microusinados 

 Aplicações de microusinagem na indústria 

 

CRONOGRAMA 

Data  Aula 

No. 

Tópico Leitura 

21/08/2020 1 Apresentação da Disciplina  

28/08/2020 2 Usinagem de Ultraprecisão – Conceitos Gerais Ref. 1 Cap.1 

Ref. 5 Cap.1 

04/09/2020 3 Processos de microusinagem – Microtorneamento Ref. 3 Cap.2 

11/09/2020 4 Processos de microusinagem – Microtorneamento Ref. 3 Cap.2 

18/09/2020 5 Processos de microusinagem – Microfresamento e Microfuração 

 

Ref. 3 Cap.4 

25/09/2020 6 Processos de microusinagem – Microfresamento e Microfuração 

 

Ref. 3 Cap.4 

02/10/2020 7 Processos de microusinagem –Microretificação Ref. 3 Cap.5 

09/10/2020 8 Processos de microusinagem –Microretificação Ref. 3 Cap.5 

16/10/2020 9 Aplicações da microusinagem Ref. 3 Cap.8 

Ref. 4 Cap.5 

Ref. 5 Cap.4 

23/10/2020 10 Tecnologias de Microfabricaçao-Microeletrônica Ref. 7 Cap34 

Ref.8 Cap.37 

30/10/2020 11 Tecnologias de Microfabricaçao-Microeletrônica Ref. 7 Cap34 

Ref.8 Cap.37 

06/11/2020 12 Tecnologias de Microfabricaçao-Microeletrônica Ref. 7 Cap34 

Ref.8 Cap.37 
13/11/2020 13 Processos não convencionais: Microusinagem com Laser  

20/11/2020 14 Fabricação de MEMS  

27/11/2020 15 Aplicações da microusinagem não convencionais  

04/12/2020 16   

11/12/2020 17   

18/12/2020 18   

*** Cronograma Provisório e sujeito a modificação 
 

Média Final :  Média ponderada de provas e projeto 5,0 
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Não há prova substitutiva nessa disciplina 
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